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摘要(译)

超声波装置包括元件基板和布线基板。元件基板包括超声波元件和连接
到超声波元件的元件互连端子。布线基板包括布线端子和开口部分，开
口部分限定延伸穿过布线基板的开口。元件互连端子和布线端子连接成
彼此相对。从布线基板的厚度方向看，开口部分在平面图中包围超声波
元件。
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